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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2025/26

CURSO: 1°

A

Grupo: \Semestre: \1‘—’ |Au|a: 102
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30—-9:30 |Mec., Ondas, Fund. Inf. Matemdticas-II Mec., OSn(::rsT,]Termo. Fund.
Termo. (c)/(d) o (a) — Inf. (b)
Lab. FAG1 Quimica A2-3 Matematicas-| Fundamentos de Mecanica, Ondas y A2-3
9:30 - 10:30 5sem (b) 11 sem (A/B) Informatica Termodinamica 11 sem
11 sem 108 / 105
Quimica Mecanica. Ondas Matematicas-I Matematicas | Quimica (a)
10:30- 11:30 (d) yTermodi’némica (A/B) (A/B) 11 sem
Mec., Ondas, | 11sem | Fund. Inf. 108/ 105 108/ 105 Fund. 111
Termo. (a)/(b) (c) Inf. (d) Mec.
Lab. FAG1 A2-3 Quimica A2-3 Ondas, Quimica
11:30-12:30 5sem 11 sem Quimica . Quimica 11sem | Termo. (c)
4 sem
(a,b) 11 sem
12 sem 111
Mat. Il (8) Mat. | (A) Fundamentos de Quimica (a+b+c+d) Mec. Ondas, Termo. (c,d)
12:30-13:30 101 : " Matemdticas-II : ’ s
11 sem Informatica 1sem 12 sem
11 sem
Mat. Il (A) Mat. | (B) Fundamentos de
13:30- 14:30 101 ) Informatica Matematicas-I|
11 sem
11 sem 5sem

Quimica Quimica Quimica .
Quimica grupos a/b grupos a/b semanas grupos a/b semanas Quimica
16:00- 18:00 grupos a/b semanas alternas semanas alternas alternas alternas grupos a/:’ sbem?nzs CIEES
Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG aZ.SSn?
2 sem 2 sem 2 sem 2 sem
Quimica Quimica Quimica .
Quimica grupos c/d grupos c/d semanas grupos c/d semanas Quimica
18:00- 20:00 grupos c/d semanas alternas semanas alternas alternas alternas Erupos C/Lj sl.)emfnzs IS
Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG =
2 sem 2 sem 2sem 2 sem

Grupos re

ducidos

A B

a,b,cd
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

CURSO

ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

2025/26

CURSO: 1°

16.30-17.30

19.30-20.30

RGDAO RGDAO RGDAO
(prac. DAO) (prac. DAO) (prac. DAO)
17.30-18.30 3 sem. 3 sem. 3 sem.
18.30-19.30 RGDAO RGDAO RGDAO
(prac. DAO) (prac. DAO) (prac. DAO)
3 sem. 3 sem. 3 sem.

Matematicas Il
(x+y+z)
2 sem

Grupo: \A \Semestre: \29 lAuIa: 102
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30 — 9:30 Matematicas-Ill Matematicas-Ill Matematicas-Ill Matemgtifs_m ()
: : 113 113 113 RGDAO
11sem
(c)
Mat. 11l (y) Mat. IV (x) e
9:30-10:30 RGDAO Matematicas-IV G1A A2-3 Electromag 6sem
Electromag. 11 sem 12 sem ’
Matematicas-IV (a/b) gjz) L lia/Fl;)Mz
10 sem Mat. Il (z) Mat. IV (x) | -@®
6 sem 5Sem
10:30-11:30 Representacion Graficay G1A A2 ’ RGDAO
Disefio Asistido por 11 sem 12 sem (b)
Ordenador Matematicas-IV (z) G1
11:30 — 12:30 | Electromagnetismo Gl A2-3 6 sem
RGDAO Electromag.
Electromag. @) 12 sem (/d)
1g:£ g)m G2 Lab. FEM2
12:30-13:30 6sem Electromagnetismo 5 sem.
Fundamentos de Fundamentos de
Empresa Empresa
RGDAO Electromagnetismo
13:30-14:30 G2 5 com
5sem

Electromagnetismo
(a+b+c+d)
1sem

Grupos reducidos

XY 2

a,b,cd
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

CURSO
ACADEMICO

2025/26

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO: 2°

15:30-16.30

16.30-17.30

17:30-18:30

Componentes
Electrotec. Elec. (2)
(1) Lab. LIE
Lab. Ing. 5sem
Eléctrica
9 sem

Resistencia de
Materiales (a)

Termodindmica Técnica y

18:30-19:30

19:30 - 20:30

Electrotecnia (2)
Lab. Ing. Eléctrica
9sem

12 sem Fluidos (d)
Lab. Docencia 7 sem
Practica
Resistencia
. . de
Resistencia de Electrotec. .
K Materiales
Materiales (b) (3) (d)
12 sem Lab. Ing.
. P— 12 sem
Lab. Docencia Eléctrica
P Lab.
Practica 9 sem .
Docencia
Practica

Componentes Elec. (4)
Lab. LIE
5sem

Grupo: A Semestre: l1e Aula: 108
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Componentes Electrénicos|
. Ciencia y Tecnologia| Termodinamica Técnica y (A/B)
8:30-9:30 Termod. Tec. iz, Ve, Gl de los Materiales Fluidos 108 / 105
s | Y| e
7 sem s . , Componentes Electrénicos| '
9:30 — 10:30 7 sem T’ernﬁodman')lca Ciencia yTecn.oIogla de los (A/B) Electrotec. (4) Lab. LIE
Técnica y Fluidos Materiales 108 / 105 Lab. Ing. 5sem
- — - Eléctrica
10:30 — 11:30 |rermod. Tec. Cienc. Tec. Mat. Electrotecnia Ciencia y'IVITecnf)I;)gla de los 9sem
Fluid. (b) 1(1)1 (A/B) Resistencia de Materiales Termodinztnewl;lcz ?I'Sécnica y
11:30-12:30 7 sem — 108 / 105 Fluidos Electrotec. (5)
Componentes Electrotecnia Lab. Ing. Componentes
12:30 — 13:30 [Termod. Tec. Cienc. Tec. Mat. Electrénicos (A/B) Resistencia de Materiales | Eléctrica Elec. (3)
) ) Fluid. (c) (2) (A/B) 108/ 105 3 sem 9 sem Lab. LIE
7 sem 7111 108 / 105 10 sem > sem
13:30 - 14:30 e

20:30 - 21:30

Resistencia de
Materiales (c)
12 sem
Lab. Docencia
Practica

Grupos reducidos

XY, 2

a,b,cd

1,2,3,4,5
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA
INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2025/26

CURSO: 2°

Grupo: A [Semestre: 20 Aula: 108
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30-9:30 v Fund. Control (3) | Trat. Trans.
Mef'(\i/) Fundamentos de Lab. Sefiales (iv)
: Elec. Bas. (iii) Maquinas y L Control LC A2.3
9:30-10:30 8sem glec. Dig. Lab. LIE Mecanismos Maquinas y 7 sem 8sem
(a) 5sem 10 sem Mecanismos
A7.8
Maquinas - . - -
10:30-11:30 Maq. y fl=em Metganismc:/s Electrénica Digital Electrénica Digital | rund. Control (4) | Trat. Trans.
o Lab. Sefiales (v)
Mee i) PRSI Electrénica Basica ) LC A2.3
11:30 — 12:30 8 sem i Electrénica Digital (A/B) Tratamiento y
: . Elec. Dig. 5sem 108 /111 Transmisién Sefiales 7sem 8sem
(b)
A7.8 Elec. Bas. (i Electronica Basica Fundamentos de Tratamiento
12:30-13:30 Hsem La'b. LI;E (A/B) Control Transmisién Seﬁgles
Mag. y 5 som 108 / 111 10 sem Fund. Control (5) | Trat. Trans.
MSEC- (iif) Electrénica Bésica L:(l:). Sen:I;.SS(I“)
el A/B Trat. Trans. Sefiales
13:30 - 14:30 1$;ﬂ1 ans. 7 sem 8 sem
10 sem

15.30-16.30

Fund. Control (2)
Lab.
LC
7 sem

Trat. Trans. Sefiales (i)
A2.3
8sem

20.30-21.30

Elec. Basica. (v)
Lab. LIE
5sem

Trat. Trans. Sefiales
(i)
A2.3
8 sem

Fund. Control

Elec. Basica. (vi)
Lab. LIE
5sem

Mag. y EIe((:.c)Dig. 1)
Mec. (iv) A7.8 Lab. o
& S . LC Elec. Basica (ii/iv)
16.30 —17.30 isem | o Lab. LIE
5sem
17.30-18.30 Mag. y Elec. Dig.
Mec. (v) ()
A7.8
8 sem
18.30-19.30 11 sem
Mag. y Mec.
(i, i, iii, iv, v, vi)
1sem.
19.30-20.30
Magq. y
Mec. (vi)
8 sem

Grupos reducidos

a,b,cd

1,2,3,4,5

i, ii, iii, iv, v, vi




CURSO
ACADEMICO

2025/26

HORARIOS

GRADO EN

)
(&

Facultad de Ciencias INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO: 32

Grupo: |A |Semestre: |1‘—’ lAuIa: 111
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
., Procesadores
8:30-9:30 Telcn(?logla Procesadores Integrados »
Eléctrica (a) Automatica (x)
Integrados (x) 5sem Procesadores
Lab. Ing. Lab. ISA
\actri Lab. ISA Integrados L.
9:30 — 10:30 Electrica 11 sem Electrénica Analdgica Electronica LGt Electrénica
: : 11 sem 5sem Analdgica Analdgica
(y)
y - Electrénica Tecnologia Lab LIE
10:30 — 11:30 | Tecnologia | Electronica ok O
Eléctrica (b) |Analdgica (z) HETCRERRIE . Analogica Electrica | Automatica (z) £ 12
Lab. In Lab Integrados (y) Gestion de la - Lab. ISA
i : Lab. ISA Produccion Tecnologia :
11:30 -12:30 Eléctrica LIE 11 sem Eléctrica 11 sem
11 sem 11 sem 5sem L.
Electrodnica
" Analdgica (x)
Automatica Lab LIE
. . P Gestion de la 11 sem
12:30-13:30 Tecnologia Procesadores Tecnologia Eléctrica Produccién
Eléctrica (c) Integrados (z) Automatica (y)
Lab. Ing. Lab. ISA Lab. ISA
Eléctrica Ciencias Gestiontdella 11 sem
11 sem 11 sem fi0 i
Automatica Produccion
13:30-14:30 5 sem (Practicas)
10 sem
Tecnologia Eléctrica (d)
16:30-18:30 Lab. Ing. Eléctrica
11 sem

Grupos reducidos

XY 2

a,b,cd




CURSO
@;’) Hg&ﬁﬂ,?s ACADEMICO

2025/26

Facultad de Ciencias INGENIERIA ELECTRONICA
INDUSTRIAL

CURSO: 32

‘Grupo: ’A \Semestre: |2‘-’ |Au|a: 111
[Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Electrénica de Potencia BTN
8:30-9:30 S sem Ingenieria de | Fabricacién de | Informaticay »
Sistemas (z) Circuitos Comunicaciones InEsltrurrlentac(m)n
; ectrénica (x
Disefio y Fabricacion de Lab. ISA Integrados (y) | Industriales (y) e (115 -
9:30 —10:30 | Circuitos Integrados 11 sem A7.8 Lab. ISA . Instrumentacion
) ) 5 sem 11 sem 11 sem 11sem Electrénica Electrénica de
Potenci
10:30 - 11:30 Disefio y Fabricacion de Disefio y ., | Disefio y Fabricacion de otencia
: : Circuitos Integrados ineenioria de | FDTicacion de | informaticay Insgume'nt.aaon Circuitos Integrados
ngenieria de L et ectronica
Sistemas (x) Intggr::tlizs(z) Clor(;num(':alcm?e)s ) Instrumentacion
:30-12: Lab. ISA MENSHTELES (2 Lab. LIE !
11:30-12:30 A7.8 Lab. ISA Informatica y Electrénica
11 sem 11 sem
Ingenieria de Sistemas 11 sem 11 sem Comunicaciones
Disefioy Industriales Instrumentacién
12:30-13:30 L Fabricacion de InforrT1at|f:a / Instrumentacion Electrdnica
Ingenieria de . Comunicaciones . 5sem
o - Circuitos ) Electrédnica (z)
Informaticay Sistemas (y) Industriales (x)
L Integrados (x) Lab. LIE L .
13:30 — 14:30 Comunicaciones Lab. ISA A7.8 Lab. ISA 11 sem Ingenieria de Sistemas
: : Industriales 11 sem . 11 sem 5sem
11 sem
5sem
Electrénica de Potencia
15.30 - 17.30 e
Electrénica de Potencia Electronica de Potencia
(x/y) (v/2)
17.30-20.30 Lab. LIE Lab. LIE
6 sem 6 sem

Grupos reducidos
X, Y, 2




CURSO
@;’) Hg&ﬁﬂ,?s ACADEMICO

2025/26

Facultad de Ciencias INGENIERIA ELECTRONICA
INDUSTRIAL

CURSO: 4°

Grupo: ’A \Semestre: |1‘—’ |Au|a: 110
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Electrénica para Electronica para
8:30-9:30 e Acondicion’a.miento Sensores y Actuadores
Energético Energetico Sistemas Robdticos i
. dustrial Sensores y Actuadores (Practicas)
(Practicas) Electrénica de Industriales 9sem
9:30-10:30 Lab. LIE Radiofrecuencia para
9 sem Aplicaciones Industriales
Sistemas Electrénicos Electronica de Sistemas Electrénicos Fibras, Componentes y
10:30-11:30 Proyectos Programables R?dlo'frecuenaa peflra Programables Sistemas Opticos
Aplicaciones Industriales
. . Dispositivos para Energias Dispositivos para Energias
11:30-12:30 Proyectos Renovables Renovables
(Précticas) (a/b) Control Inteligente Proyectos
.20 _ 13- 6 sem Electrénica para Control Inteligente
12:30-13:30 [Acondicionamiento Energético (Practicas)
: A2.3
Fibras, Componentes
13:30 - 14:30 ° Y 9sem

Sistemas Opticos

Electronica de

Fibras, Componentes y Radiofrecuencia para Dispositivos para Energias
Sistemas Opticos (a) Mantenimiento de Aplicaciones Industriales Renovables
15.30-17.30 Lab. FOM1 Instalaciones (Practicas) (Practicas)
9 sem Lab. LIE 9sem
9sem
Sistemas Electrénicos Mantenimiento de Sistemas Robdticos .
. . Fibras, Componentes y
Programables Instalaciones Industriales sistemas Opticos (b)
17.30-19.30 (Préacticas) (Practicas) (Précticas) Lab F0pM1
A7.8 Lab. Ing. Eléctrica A7.8 :
9sem
9sem 9sem 9sem

Grupos reducidos
a,b
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2025/26

CURSO: 4°

Grupo: ’A \Semestre: |2‘—’ |Au|a: 110
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30-9:30
Tratamiento de Sefiales . "
9:30 — 10:30 Para Procesos Tratamiento de Sefiales Para
: : Domética . Prevencion de Riesgos Procesamiento de Sefales Procesos Industriales
Industriales L
Laborales Biomédicas
10:30-11:30 Dispositivos Electrénicos Prototlpa’do. y Test
- Electrénicos
11:30 - 12:30 Domética Y Foronicos Circuitos y Sistemas A7.8
(Practicas) Circuitos y Sistemas Electrénico's palra.ApIicaciones
Lab. ISA Electronicos para BlorT\e‘dlcas
12:30 - 13:30 9sem Dispositivos Electrénicos | Aplicaciones Biomédicas (Practicas) Prototipado y Test
y Fotdnicos Lab. LIE Electrénicos
(Practicas) 9 sem (Précticas)
Prevencion de Riesgos A2.3 Prevencién de Riesgos A7.8
13:30—14:30 | Laborales (Précticas) 9 sem Laborales 9 sem
8 sem 8sem

15.00-15.30

15.30-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

Tratamiento de Sefiales
Para Procesos
Industriales
(Practicas)

A7.8
9 sem

Procesamiento de Sefiales
Biomédicas
(Practicas)

9sem




